
















































专利名称(译) 超声波探头和使用其的超声波成像设备
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优先权 2010041838 2010-02-26 JP

其他公开文献 US20120320710A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

为了提供能够抑制在具有CMUT芯片和背衬层的换能器的界面上发生的
多次反射的影响的超声波探头，本发明的超声波探头具有声透镜的结
构，换能器 11 - 1 至 11 - m 和背衬层 12 是层压的。每个换能器 11 - 1 
至 11 - 具有CMUT芯片，并且背衬层 12 由具有与声透镜14基本相同的
声阻抗值的材料形成。
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